ME3 - Modelowanie i symulacja systeméw mechatronicznych

Lp. Nazwa przedmiotu Identyfikator Semestr za'Ti(::rer:ia ((S)gdéiz;r;:/ § wi[€1|L1|P1|s1 § w2|cC2|L2]|pP2]|s2 § w3|C€3|L3]|P3|s3
1. |JModele matematyczne procesoéw fizycznych MTOOOOME3S221 1] z 15 1 1
2. [Metody elementéw skonczonych i brzegowych MTOO0OME3S222 1] E 60 4 2 2
3. |Modelowanie procesow cieplnych MTOOOOME3S223 1] z 30 2 1 1
4. |Metody heurystyczne MTOOOOMES3S231 1 z 30 2 1 1
5. [Programowanie obiektowe MTOO00OME3S224 1] z 15 1 1
6. |Systemy mechatroniczne MTTK01000S225 1] E 30 3 1 1
8. |Zagadnienia odwrotne MTOOOOME3S232 1] E 30 2 1 1
9. |Bionika i elementy inzynierii biomedycznej MTOOOOME3S226 1] z 30 2 1 1
10. |Techniki planowania eksperymentu MTOOOOME3S227 1] z 30 2 1 1
11. jModelowanie uktadéw dynamicznych MTOOOOME3S228 1] z 30 2 1 1
13. |Projektowanie mechatroniczne MTTK01000S229 1] E 45 4 1 2
14. JAnaliza pdl sprzezonych MTOOOOME3S233 1 E 60 4 2 2
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Przedmioty wspdlne dla catego roku
Lp. Nazwa przedmiotu Identyfikator Semestr ZaFHOC rzr'e‘sia i;gz'z § wi|é1|L|pP]st § w2|é2|L2|pP2]s2 EU)) wa|é3| L3 |pP3|s3
1 [Mikromechatronika i MEMS (w j. ang.) MTPO02U00S2S1 I(L) z 30 3 1 1
2 |Informatyka techniczna (wj. ang.) MTPO04U00S2S1 I(L) E 45 4 1 1 1




